Mikrosystemintegration

Rationalisierung von Entwurf und Realisierung
fiir die Mikrosystemintegration

(DEEP - Design Environment with Emulation of Prototypes)

AbschluBRbericht

Kurzfassung:

Der Entwurf und die Prototypenentwicklung von Mikrosystemen als ASIC kann fiir kleine und mittlere
Unternehmen zu einem kostentrachtigen Risiko werden. Dies wirkt zum Teil noch als groBe Hemm-
schwelle fiir den Einsatz der fiir die- Unternehmen im Grunde technisch und wirtschaftlich hoch-
interessanten Mikrosystemtechnologie. !

Die Umsetzung der Kundenanforderungen und damit der EntwurfsprozeE setzen effektive und flex-
ible Entwicklungswerkzeuge voraus. Einerseits entstehen wihrend der Entwicklungsarbeit neue
Ideen, die es zu integrieren gilt. Andererseits ist ohne entsprechende Testung bzw. Emulation nur
sehr schwer einzuschitzen, wie sich die anwendungsspezifischen mikroelektronischen Komponenten
des zu entwerfenden Systems in ihrer realen Umgebung verhalten werden. '

In diesem Projekt wurde daher eine neuartige Entwurfsumgebung fiir informationsverarbeitende
Mikrosysteme (DEEP = Design Environment with Emulation of Prototypes) entwickelt, die fiir die
oben angefiihriten Probleme Ldsungen beinhaltet. Der Anwender wird dabei von der Notation des
Systementwurfs durch eine Darstellung kooperierender Hardware/Software-Funktionskomponenten
iber die schnelle Realisierung echtzeitfahiger Prototypen in einem Emulationssystem (RPCE =
Rapid-Prototype-Co-Emulator) bis zur Implementierung des Entwurfs in den unterschiedlichen
Realisierungsformen unterstiitzt.

Der RPCE gestattet eine Co-Emulation von Hardware-Funktionskomponenten auf der Basis von
FPGA und von Software-Funktionskomponenten auf Standard- und Spezialprozessoren. Mit der
gleichberechtigten Behandlung von Hardware- und Software-Komponenten geht das DEEP-System
liber Ansatze hinaus, bei denen Entwicklungsumgebungen sowohl fiir den Hardware- als auch fiir den
Software-Entwurf getrennt genutzt werden.
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